
校正用ガス調製装置と高純度ゼロガス精製
装置を一体化した可搬型の装置です。
マスフローコントローラを採用し高精度の
流量制御を実現しています。

気相滴定法による校正用ガス調製機能
（NO2, O3）を備えています。
大型カラーLCDタッチパネルを採用し、
優れた操作性を備えています。

SG-741

校正用ガス調製装置
Standard Gas Generator

■ 仕 様
調製ガス 計測器の感度校正用標準ガス（NO, NO2, SO2, 

O3）、ゼロガス 
調製方式 質量流量比混合方式（NO, SO2）、

気相滴定方式（NO2, O3） 
ゼロガス精製方式 透過膜式乾燥器による除湿及び吸着剤よる

精製浄化 
ゼロガス精製純度 露点0℃以下、NO：1ppb以下、

NO2, SO2, O3：0.5ppb以下 
原料ガス 容器詰め標準ガス（NO/N2, SO2/N2）、

周囲大気（NOX, SO2が500ppb以下） 
流量制御範囲 容器詰め標準ガス2～10mL/分

（0℃, 101.3kPa）、
ゼロガス1～4L/分（0℃, 101.3kPa）  

希釈率設定範囲 1/100～1/2000 
再現性 調製ガス濃度の±2％以内 
安定性 調製ガス濃度の±2％以内/8時間 

寸法 524mm×428mm×206mm 
重量 19kg 
電源・消費電力 AC100V 50/60Hz 約200VA

常時監視用計測器の感度校正に
最適な可搬型校正用ガス調製装置

SG741. 03※このカタログの記載内容は2019年4月現在のものです。　※掲載製品の仕様・デザイン・寸法などは予告なく変更することがあります。


